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OBJETIVO(S) :
Al final de la UEA el alumnado serd capaz de:

- Comprender la operacién y aplicacién de diferentes tipos de instrumentos de
medicién que existen comercialmente.

- Utilizar sensores para mediciones complejas e instrumentar procesos
mecatrénicos bajo los estandares internacionales.

CONTENIDO SINTETICO:

1. Fundamentos de las mediciones.

Teoria y principios de operacién.

3. Caracterizacién de sensores: temperatura, presidn, posicidén, velocidad,
aceleracién, deformacidén, entre otros.

4. Acondicionamiento de senales.

Protocolos de comunicacién y adquisicidén de datos.

6. Normatividad y calibracién de los instrumentos.

[AS]

w

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE :

- Al inicio del trimestre, el personal académico presentard al alumnado los
objetivos, el programa y la bibliografia de la UEA.

- El personal académicoc expondra los temas frente a grupo mediante la
presentaciédn de ejemplos y resolverd problemas y ejercicios para su
comprensién, con la participacién activa del alumnado.

- El alumnado participard planteando dudas e inguietudes sobre los temas
tedéricos; asimismo, resolverd problemas y ejercicios con la asesoria del
personal académico.

- Las horas practicas consistiradn en la resolucién de ejercicios, problemas,
y/0o la realizacidén de actividades sobre el contenido de la UEA.

- Los contenidos podrén ser impartidos en cualquiera de las modalidades de
operacidn establecidas en el Plan de Estudios.
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MODALIDADES DE EVALUACION:

Al inicio del trimestre, el personal académico expondréd al alumnado los

criterios y mecanismos de las evaluaciones, asi como su programacioén.
Evaluacidén Global:
Se ponderarédn las siguientes actividades a criterio del personal académico:

- Evaluaciones periddicas que consistiran en la resolucidén escrita de
problemas, ejercicios o preguntas sobre la teoria. Serdn al mencs dos por
trimestre y una que corresponda a un trabajo o proyecto final. Se sugiere
que esta Ultima, cuente de un 10% hasta un 30% de la calificacién final, a
juicic del personal académico.

- Evaluacidn terminal, que serd de carécter obligatorio para aquellos alumnos
0 alumnas que reprueben alguna evaluacidén periddica. E1l alumno o alumna
presentaré Lais) parte(s) correspondiente (s) a la(s) evaluacidén(es)
periédica(s) reprobada(s) o un examen gue abarcard la totalidad de la UEA.

Evaluacién de Recuperacién:

- Admite evaluacién de recuperacién.

- No requiere inscripcidén previa.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDARBLE:

Bibliografia Necesaria:

1. Bolton, W. (2015) Mechatronics: Electronic control systems in mechanical
and electrical engineering (6a ed.). EUA: Pearson.

2. Creus, A. (2010). Instrumentacidén industrial (8a ed.). MEX: Marcombo

3. Doebelin, E. O. (2003) Measurement Systems: Application and Design (5a
ed.). EUA: McGraw-Hill.

Bibliografia Recomendable:

1. Figliola, R. S. & Beasley, D. E. (2014). Theory and Design for Mechanical

Measurements (6a ed.). EUA: Wiley.

2. Pallas-Areny, R. & Webster, J. G. (2000). Sensors and Signal Conditioning
(2a. ed.). EUA: Wiley-Interscience.

3. Patranabis, D. (2004). Sensors and Transducers. EUA: Prentice-Hall.

|4. Peralta, M. (2012) . Measurement System Error Analysis: Analyzing and
Reducing Measurement Errors In Test Systems. EUA: CreateSpace Independent.

5. Sineladr, I. (2000). Sensors and Transducers. EUA: Newnes.6. Y. Du, W.
(2014) . Resistive, Capacitive, Inductive, and Magnetic Sensor

Technologies. EUA: CRC Press.

6. https://bidi.uam.mx
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